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FORMATION & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

M1 EADL - période de septembre 2026 a septembre 2027
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M2 EADL - période d'octobre 2027 a octobre 2028
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[ presence obiigatore sur técole [ Imaterialisation des 5 jours de préparation d'examen : Il est reconnu par Iarticle L 6222-35 du Code du travail, un congé spécifique de cinq jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves de leur formation. Ce droit 4 congé de 5

jours ouvrables s'exerce librement par apprenti.
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